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El Dr. Mario Peña-Cabrera, nació en San Juan del Río, Querétaro, México, realizó sus estudios primarios y educación media en la 

Ciudad de México en el Instituto México y Centro Universitario México ( CUM ) , en 1977, finalizó sus estudios de Ingeniero Mecánico

-Electricista con especialidad en el área de Control, Comunicaciones y Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo 

en 1981 el grado de Maestro en Ingeniería Electrónica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM y en 1983 el grado de Master of Engineering por McMaster University en Ontario CANADA, en donde impartió cursos como 

asistente del Dr. Reuven Kitai, presidente del área de instrumentación del IEEE en Canadá de 1980 a 1983. Es Doctor en Ciencia y 

Tecnología por el Posgrado Interinstitucional de Ciencia y Tecnología ( PICyT )  de SEP-CONACYT con sede en el CIATEQ A.C. 

( C entro de Tecnología Avanzada A.C. )  y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI )  nivel I. Hasta 1996 impartió 

cátedra en la Facultad de Ingeniería de la UNAM a nivel licenciatura y en 1998 como tutor del posgrado del IIMAS-UNAM. Impartió 

clases también del año 1992 a 2002 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ( ITESM )  en el campus Ciu-

dad de México. Ha participado desde el año de 1988 como asesor en el sector privado en el diseño y mantenimiento de equipos de 

adquisición de datos para monitoreo biótico y ambiental, y en el diseño y manejo operativo de sensores meteorológicos e integración 

de redes de monitoreo ambiental. También ha participado en proyectos para el diseño de ambientes microclimáticos para aplicacio-

nes de cultivos en invernaderos automatizados y automatización de procesos computarizados. Es miembro del personal académico 

del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, desde el año 1977 y en el que continúa desa-

rrollando trabajos de investigación en Visión para Robots, Sistemas Inteligentes de Manufactura y Monitoreo Ambiental. Actualmente 

pertenece al Departamento de Sistemas Computacionales y Automatización del IIMAS-UNAM y del año 2001 al 2005, colaboró con el 

Grupo de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Inteligentes de Manufactura del CIATEQ, AC, Centro de Tecnología Avanzada en 

el estado de Querétaro, México en donde sus investigaciones fueron publicadas como tecnología emergente en 2006 por la asocia-

ción SMA. El Dr. Mario Peña ha presentado sus trabajos de investigación en automatización computarizada y visión para robots en 

diversos foros nacionales e internacionales, en países como Canadá, Estados Unidos, Korea, México, Cuba, Chile, Argentina, Francia 

y España, cuenta con más de cien publicaciones en el área de su especialidad en revistas internacionales arbitradas, revistas de difu-

sión, reportes técnicos y memorias de congresos internacionales y nacionales.  

Las áreas de interés del Dr. Peña son: Visión Artificial en aplicaciones de Manufactura Inteligente Robotizadas, Automatización y 

Control Ambiental. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y la Sociedad Mexicana de Instrumentación.  

Su experiencia académica-administrativa ha sido en la participación como miembro del Consejo Interno del IIMAS-UNAM, Comisión 

de Movimientos del Personal Académico del IIMAS-UNAM, Jefe del Departamento de Instrumentación Sensores y Telemetría del 

IIMAS-UNAM, Jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización del IIMAS-UNAM y miembro del 

Consejo Directivo de la Torre de Ingeniería de la UNAM como representante del IIMAS.  


